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Daugelyje lazerinio mikroapdirbimo taikymy nau-
dojami pluostai, pasiZymintys ilga asinio intensyvumo zo-
na, bei mazais skersinio intensyvumo matmenimis. To-
kios intensyvumo formos pluostai dar vadinami optiné-
mis adatomis. Naudojant optiniy adaty pluostus galima
suformuoti strukturas, kuriy matmenys yra artimi (arba
mZesni) negu krentanc¢io pluosto bangos ilgis [1].

Yra Zinoma, jog mikroapdirbimo metu suformuoja-
my struktury kokybé (pjuviy, grezimo krasty lygumas ir
kita) priklauso nuo poliarizacijos [2], todél svarbu kontro-
livoti optinés adatos poliarizacijg. Kitas atvejis, kai svar-
bu kontroliuoti pluosto poliarizacija, yra elektrinj kruivj
turiniy daleliy lazerinis greitinimas [3].

Daznai kaip optiné adata yra naudojamas Beselio
pluostas, jis jprastai aprasomas skaliarine teorija. Siame
darbe taikome vektorinj Beselio pluosto apras§yma, kuris
galioja ir tada, kai pluoStas yra fokusuojamas didelés skai-
tinés aperturos leSiais. Vektoriniai Beselio pluoStai yra
apskaiciuojami iS skaliariniy taikant formalizma apraSyta

(4]
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M=Yx(@®), N= VxM (1

¢ia a - pastovus vektorius Dekarto koordinaciy sistemo-
je, k - bangos skaiCius, @ - skaliarinis m-tos eilés Be-
selio pluostas, kur m reiskia topologinj kruvj, M - stat-
mena vektoriui a skersiné elektriné moda, N - skersiné
magnetiné moda. Elektromagnetiniai laukai E = M ir
E = N tenkina vektoring Helmholco lygtj bei yra tarpu-
savyje statmeni vektoriniai laukai. Elektriniy lauky funk-
cijas M bei N naudojame kaip bazines funkcijas optiniy
adaty sudarymui.

Siame darbe nagrinéjame, kaip parenkant topologinj
kriivi m, bei vektorines krastines sglygas nustatantj vekto-
riy a, galima valdyti elektrinio lauko poliarizacija pluoSto
sklidimo aSies aplinkoje.

1 pav. ISilginis optinés adatos elektrinio lauko modulio
|E| pasiskirstymas.

2 pav. Skersinis optinés adatos elektrinio lauko modulio
|E| (bei el. lauko komponenciy moduliy: |Ex|, |Ey|, |E;|)
pasiskirstymas.

Siame darbe parodome, jog galima valdyti elektri-
nio lauko E a$inio intensyvumo pasiskirstyma Sioms po-
liarizacijoms: dvi skersinés ir viena iSilginé. Taip pat
mes pademonstruojame biidg, sumaZinti vektorinio Bese-
lio pluosto skersinius matmenis.

Aptariamas eksperimentinis jgyvendinimas naudo-
jant erdvinius Sviesos moduliatorius bei alternatyvius me-
todus.

Reiksminiai ZodZiai: lazerinis mikroapdirbimas, lazerio
pluosty formavimas

Literatura

[1] H. Misawa, S. Juodkazis (ed.), 3D laser microfabrication: princip-
les and applications, John Wiley & Sons, 2006.

[2] V. G. Niziev, A. V. Nesterov 1999 J. Phys. D: Appl. Phys. 32 1455

[3] M. Zhu, Q. Cao, H. Gao, JOSA A 31(3), 500-504 (2014).

[4] 1. Stratton, Electromagnetic Theory, An IEEE Press classic reissue
(Wiley, 2007).



